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Nazwa kierunku

fizyka

Wydziat

Wydziat Nauk Scistych i Technicznych

Cykl rozpoczecia

2022/2023 (semestr zimowy), 2023/2024 (semestr zimowy), 2024/2025 (semestr zimowy)

Poziom ksztalcenia

studia drugiego stopnia

Profil ksztalcenia

ogolnoakademicki

olo|s|wvik

Forma prowadzenia studiéw

stacjonarna

Modut ksztatcenia:

Set of Diploma Courses Il: Microsensors

1. Liczba punktéw ECTS: 3

Kod modutu: W4-2F-22-25

2. Zaktadane efekty uczenia sie modutu

stopien
kod opis efekty uczenia | realizacji
sie kierunku (skala 1-5)
2F 25 1 dobrze rozumie cywilizacyjne znaczenie fizyki i jej zastosowan a takze jej historyczny rozwoj i role w postepie nauk scistych KF_Wo01 3
2F_25_2 zna i rozumie opis zjawisk fizycznych w ramach wybranych modeli teoretycznych; potrafi samodzielnie odtworzyd podstawowe KF_W05 4
prawa fizyczne

2F 25 3 zna budowe i zasade dziatania aparatury naukowej KF_WO08 5
2F 25 4 na gruncie zdobytej wiedzy umie wyjasnid dziatanie aparatury badawczej KF_U04 5
2F 25 5 potrafi wybra¢ wlasciwg metode pomiarowg dla konkretnego problemu i oczekiwanego efektu KF_U06 5
2F 25 6 posiada pogtebiong umiejetnosd¢ przygotowania i przedstawienia prezentacji ustnej z fizyki lub zagadnien interdyscyplinarnych, |KF_U16 5

w jezyku polskim i angielskim, stosujac nowoczesne techniki multimedialne

3. Opis modutu

Opis

Cwiczenia laboratoryjne:

Nowoczesne technologie mikroelektroniczne umozliwity wytworzenie wielu rodzajéw czujnikéw elektronicznych wykorzystujacych specyficzne
wihasciwosci materiatow potprzewodnikowych najczesciej wyeksponowane w strukturach MOS (Metal Oxide Semiconductor). Czujniki te nie sa podobne
do znanych rozwigzan z powodu wystepowania w nich zjawisk fizycznych typowych dla struktur mikroelektronicznych, jak np. zjawisko tunelowe oraz
dlatego, ze odebranie sygnatdw z tych czujnikbw wymaga zastosowania nowoczesnych magistral sprzegajgcych takich jak np. 1-Wire czy 12C.
Niniejszy wyktad ma na celu omdwienie podstawowych grup wspotczesnych czujnikdw mikroelektronicznych po krétkim nawigzaniu do znanych
rozwigzan klasycznych w kazdej grupie. Poniewaz pelne zrozumienie dziatania i zastosowania mikroczujnikbw wymaga zrozumienia procesow
technologicznych i wiedzy z dziedziny cyfrowych magistral sprzegajacych i specjalnych jezykéw programowania niniejszy wyktad rozpocznie oméwienie
technologii mikroelektronicznych, a zakonczy rozdziat z elektronicznych uktadéw cyfrowych i programowania mikrokontrolerow.
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Egzamin obowigzkowy

Konstrukcja mikroprocesorowego uktady sterujgcego do obstugi czujnikdw.

Programowanie uktadéw serii AT MEGA w jezyku BASCOM

Wykorzystanie wykonanego uktadu do pomiaru temperatury z wykorzystaniem scalonych czujnikéw.
Pomiar cisnienia potprzewodnikowym czujnikiem KPY32 (Siemens).
Pomiar naprezen potprzewodnikowym czujnikiem tensometrycznym w srodowisku LabView.

Wymagania wstepne

Podstawy fizyki ciata stalego, podstawy elektroniki.

4. Sposoby weryfikacji efektéw uczenia sie¢ modutu

kod nazwa (typ) opis efekty uczenia sie modutu

2F 25 w 1 aktywno$¢ na zajeciach Udziat w dyskusiji 2F 25 1,2F 25 2,2F 25 3,
2F 25 4,2F 25 5,2F 25 6

2F 25 w_2 egzamin pisemny lub ustny Egzamin ustny z zakresu wiedzy prezentowanej na wykfadach. 2F_25_1,2F_25_2,2F_25_3,

2F 25 4,2F 25 5,2F 25 6

5. Rodzaje prowadzonych zajeé

rodzaj prowadzonych zajeé

praca wlasna studenta

sposoby weryfikacji

kod hazwa opis (z uwzglednieniem metod liczba opis liczba | efekt6w uczenia sie
dydaktycznych) godzin godzin
2F 25 fs 1 wyktad Wyktad wybranych zagadnien podstawowych 10 Lektura uzupetniajaca, praca z podrecznikiem 30 2F_25 w_2
z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych
2F 25 fs 2 laboratorium Cwiczenia laboratoryjne 20 Lektura uzupetniajgca 30 2F 25 w_ 1
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